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청정환경을 위한 오염 측정 분석 및 관리 방안 연구,
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우주환경에서 임무를 수행하는 인공위성의 경우 조립 시험 운용시점까지 위성 표면에 흡착, , ,
되는 오염물질을 최소화하기 위하여 전 기간 동안 세심한 주의를 기울여야 한다 위성표면에.
흡착된 미세한 오염물질은 고진공 및 고온 극저온이 반복되는 가혹한 우주환경 속에서 위성의, ,
성능저하 및 효율의 손실을 가져올 수 있다 예를 들어 위성 표면에 떨어진 입자오염은 별 추적.
장치의 오류를 발생시킴에 따른 위성 자세제어의 실패를 가져올 수도 있고 표면에 흡착된 분자,
오염은 렌즈 미러 윈도우 등의 광학기기 및 주요 민감 표면에 작용하여 광학적 특성과 열제어, ,
성능의 저하를 가져올 수 있다 위성의 조립 및 시험을 관장하는 한국항공우주연구원에서는.
위성의 오염물질에 대한 노출을 최소화하기 위해 오염측정이 이루어지는 청정실을 운용하고,
있는데 본 논문에서는 청정실 및 진공챔버 내의 부유입자측정 표면입자오염측정 표면분자오, , ,
염측정법을 소개하고 오염측정 결과에 대한 분석을 수행하였다.


